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●  탈 부착 방식의 진공 챔버 유닛을 구비한 전자 현미경 및 이를 이용한 검사 방법 (KR1395258) 
●  탈 부착 방식의 진공 챔버 유닛을 구비한 전자 현미경 (KR1421090)
●  전자 현미경의 주사 코일 (KR1421094) 
●  이동식 진공 챔버와 이를 구비한 전자현미경 및 시편을 검사하는 방법 (KR1395261)
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챔버 이동식 전자현미경

●  진공 챔버를 탈부착 가능하게 설치한 이동식 챔버구조의 전자현미경
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고객 / 시장
●  나노계측

기존 기술의 문제점 또는 본 기술의 필요성
●  종래의 전자 현미경의 경우 높은 해상도에도 불구하고 시편의 영상을 얻기 위해서 시편을 상기 진공 챔버 내부에 배치해야 하기 때문에 
   시편의 크기가 큰 경우 상기 시료를 절단하는 등의 전처리 공정이 필요하여 시편 검사에 많은 시간과 노력이 소모됨
●  진공 챔버 내부를 진공으로 형성할 때, 상기 진공 챔버 내부의 전체 공간을 항상 진공으로 형성해야 해서 진공계 형성에 
   더욱 많은 비용이 소요됨
●  현재 대부분의 전자 현미경은 챔버에 샘플을 넣는 방식이므로 샘플의 크기가 챔버에 의해 제한됨
●  대면적의 샘플을 볼 수 있는 방법은 대형 챔버를 구성해야 함
●  진공 챔버는 커질수록 제작 비용(챔버, 진공용 펌프)이 크게 상승함
●  대형 챔버를 꾸미게 되면 환경에 따라 광학계 설계를 다시 해야 함

기술의 차별성
●  챔버가 이동함으로 관찰 대상을 샘플링할 필요없이 직접 관찰할 수 있음
●  대면적의 샘플을 관찰할 수 있음
●  샘플 관찰이 기존의 전자 현미경에 비해 큰 샘플 관찰함
●  진공 생성의 속도 등에서 유리함
●  검사방법 : 차단판을 진공 챔버 유닛 내부에 진입함 / 차단판과 시편 또는 시편이 안착되는 테이블 사이 공간의 진공 상태를 해제 후 
   전자 현미경을 이동함 / 차단판과 시편 또는 시편이 안착되는 테이블 사이 공간을 진공으로 한 뒤 차단판을 후퇴함 / 시편을 조사함
●  챔버가 이동할 때 차동 진공바는 닫혀진 상태이며, 하단 챔버는 배기구에서 유입된 공기에 의해 대기압이 되고, 
   하단 챔버의 대기압 상태는 챔버의 이동 (상하좌우)을 원할하게 함
●  샘플을 관찰할 때 챔버가 내려오고 배기구는 닫히며 차동 진공 진공바와 하단 진공 라인이 열려 진공을 생성하게 됨

기술의 우수성
●  컬럼이 슬라이드에 의해 상하 및 좌우로 이동할 수 있는 구조임
●  샘플이 놓인 스테이지 역시 x, y, z축 이동이 가능함
●  이동식 챔버는 두 개의 작은 챔버로 구성됨
●  상단 챔버 (대물 렌즈 부근)는 차동 진공바에 의해 하단 챔버 (샘플 부근)와 분리됨
●  차동 진공바는 상단 챔버가 항상 고진공을 유지할 수 있도록 닫혀 있으며 샘플 관찰의 경우에만 열려서 샘플 주위를 진공시킴
●  하단챔버의 배기구는 챔버가 이동할 때 대기압으로 만들기 위해 공기를 주입하는 곳임
●  하단챔버의 진공 라인에서는 샘플 관찰을 할 때 하단 챔버의 진공을 빨리 생성함
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[ 이동식 챔버 구조 ]
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